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Tipo de vinculo:

@ Estagiario

@ Iniciaco Cientifica
Mestrado

@ Doutorado

@ P6s-doc

@ Professor

@ Funcionério



Participou de alguma edigao:
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Determinagao de parametros de
aquisigao (p.ex. comprimento d...

Aquisicdo propriamente dita (p.
- manuseio do equipamento,_ |

Maior dificuldade na microscopia:

Escolha da técnica ideal

Preparagao da amostra

38 (39,6%)

62 (64,6%)

49 (519

Processamento e anélise de
imagens

0

72 (75%)
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Microscopio Basico
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Microscopio
Optica Infinita Vs. Optica Finita

Infinity-corrected Parallel Light Beam Evepiece
Optical System

Object ive Lens Tube Lens Intermediate
Imaze Position

Finite Correction Evepiece
Optical System =P
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Orientacao

Invertido

Reflected Light
Microscope
Tube Length

Mechanical Tube Length
(Transmitted Light)




Objetivas
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Labeling of the Objective Color of writing 17212 2627 oo outtro oo 2022
Objective class, special designations Contrast method
are used for this, e.g.
LD for Long Working Distance Staln/dard JE—
pol / Dic [N
ificati I—
Magn e Ph0123
Numerical Aperture
plus additional details on - Color Coding of Magnification
* immersion medium (Oil /W/ Glyc) 1.0/1.25 _
* adjustable cover glass correction g 2 —
(Korr.) R E—
* contrast method /1 ,3DIC 15
10 63
Tube Length / — L) I—
Cover Glass Thickness (mm) ‘ 16/20/25/32 [
ICS optics: ©O N, _
Infinity Color Corrected System 40/50
standard cover glass: 0.17 63 _
without cover glass: 0 100150 1]

insensitive: -

Mechanical Correction Collar — e
* cover glass thickness correction R —
« different immersion Water [ ]
» different temperature Glycerin :’

* adjusting an iris diaphragm

Oil /Water / Glycerin _



Aberracao Cromatica
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Correc¢ao para Curvatura do Campo: 900

* Semi Plan 80% Correcao 800
* Plan 95% Correcao

€
“ICI Plan- NE'LUAH\ =700
~ ~ D
Fator de correcao para aberragao 5
[ T 600
cromatica: = \| /
= ible
_ . 500
* Achromatic: Corre¢ao em 2 corres.
* Fluo: Correcao em 2-3 corres. 400
¢ Apochromatic: Corre¢do em 3-4 corres. -10 0 10

Microscope Objective Optical Correction Factors

10x Achromat 10x Fluorite

10x Apochromat




Aplicacoes

X W 0D0
17-21 e 24-27 de outubro de 2022

Abertura Numérica

Aplicac¢oes Especiais:
DIC, Ph1, Ph2, TIRF etc

—'3)( / 1’/30015:0 Korr 45 — Ajustado para correcdo de laminula (Korr)
= ©/0,1%-

Largura da laminula de vidro: 0,17 mm

Tamanho do tubo
co: Para microscopio de Optica Infinita.

~
!E » Distancia de trabalho (WD):
Quanto maior abertura numeérica, menor sera a distancia de trabalho

Amostra




Resolucao : Menor distancia
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E a menor distancia entre dois pontos que aparecam individualizados
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Resolucao: Comprimento de onda
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dem XY=0,5A
NA
demZ=2A
NA2

d = resolucao
A = comprimento de onda
NA = abertura numérica




NA = n. sen0

NA = (n)sin(p)

Figure 2
(a) p=7° NA=0.12
(b) p = 20°NA=0.34
= 60°NA=0.87 1
I, HJ . AGUA

Mk A~—T"A
@ o " . GLICEROL
N
NA = abertura numérica OLEO DE
n = indice de refracdo do meio IMERSAO

® = angulo do cone de iluminagao



Fontes de iluminacao
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* Ailuminacdo da amostra € a varidvel mais improtante para alcancar uma

imagem de alta qualidade na microscopia
Lasers

Spectra Physics i® Ti ire Mode-Locked Laser
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Alinhamento do Condensador

August Kohler (1893) foi o primeiro a

introduzir a otimizacao da ilumina¢dao da
amostra.

A abertura e fechamento do diafragma do
condensador controla o angulo do feixe de
luz que chega na amostra

Ajustar o condensador com a abertura da
objetiva, determina a realizacao da
abertura numérica no sistema



Alinhamento do Condensador
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Efeito do abertura do diafragma do condensador no contraste da imagem e resolucao
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Alinhamento do Condensador

Configuring a Microscope for Kéhler lllumination

Testing Opening
| Fleld

e
Diaphragm

IHlumination
Source

Figure 2



Alinhamento do Condensador
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Centering the Condenser and Adjusting the Field Diaphragm Size




Alinhamento do Condensador
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Alignment of the Condenser Along the Microscope Optical Axis

(b)
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Até amanha!



